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入会ご案内（入会申込用紙）

http://cvd.jpn.org/
CVD研究会は，昭和62年(1987年)5月，京都大学名誉教授・（財）応用科学研究所の渡辺信淳先生の提唱で発足し，今年で38年目となります。このCVD研究会は，どの学協会にも属さず，発足当初は主に半導体以外のCVD(化学気相蒸着)について，現在はあらゆる分野のCVDについて，独自に活動に行っています。今年は，令和6年8月に浜松で第81回の研究会(第33回夏季セミナー)を工場見学も含むプログラムで，令和6年12月には第82回の研究会を京都で開催いたしました。

　CVD研究会は，多岐にわたるテーマについての招待講演，トピックス・最新文献紹介，国際会議報告など，活発な討論，情報交換を行なっています。研究会をさらに充実・発展させ，活発な討論，情報交換ができるよう，できるだけ多くの方のご加入をお願い申し上げます。

　CVD研究会に入会を希望される方は，下記入会申込書に必要事項を記入の上(あるいは同じ内容を電子メールなどで)事務局までお送り下さい。企業の方には業界会員として本研究会を経済的にも支えていただくことをお願いしております。業界会員としてご入会が困難な場合には業界個人会員としてのご入会をお受けすることがありますのでお問い合わせください。
………………………………………………………………………………………………………………
ＣＶＤ研究会　入会申込書

令和　　年　　月　　日

	会　員　別

(○印をお付け下さい)
	１）個人会員　２）業界会員　３）業界個人会員　４）学生会員

	(ふりがな)

氏　　名

(業界会員の場合，代表者名を記入)
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	勤　務　先

(できるだけ詳しく)
	

	職　　　名
	

	所　在　地

(勤務先)
	〒

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　
E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	現　住　所

(自宅)
	〒

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　
E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


（宛先）　〒615-8510　京都市西京区京都大学桂　京都大学大学院工学研究科化学工学専攻河瀬研究室
CVD研究会事務局　
(TEL：075-383-2663，FAX：075-383-2653)
　
(e-mail：cvd@cheme.kyoto-u.ac.jp) 
